
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники

Образовательная программа: 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, профиль:
Микросистемная техника

Курс: 3, семестр : 6 

Факультет радиотехники и электроники

Семестр

6

1
Всего зачетных единиц

(кредитов)

2 Всего часов

3
Всего занятий в контактной

форме, час.

4    Лекции, час.

5    Практические занятия, час.

6    Лабораторные занятия, час.

7
     из них в активной и

интерактивной форме, час.

8     Аттестация, час.

9     Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

11

Виды самостоятельной работы

(курсовой проект, курсовая

работа, РГЗ, подготовка к

контрольной работе)

12 Вид аттестации

№ Вид деятельности

4

144

81

36

18

18

18

2

7

63

РГЗ 

ДЗ 

Внешние требования

           з5. Знать физико-математические и физико-химические модели процессов нанотехнологии

           з1. Знать базовые технологические процессы и оборудование, применяемые в производстве материалов и

компонентов нано- и микросистемной техники

           з2. знать современное технологическое оборудование, используемое в производстве материалов и

компонентов нано- и микросистемной техники

           з4. Знать фундаментальные основы процессов синтеза материалов и компонентов нано- и

микросистемной техники

           у2. уметь работать на современном технологическом оборудовании, используемом в производстве

материалов и компонентов нано- и микросистемной техники



           з2. Знать методы расчета технологических режимов изготовления элементной базы микроэлектроники,

компонентов нано-и микросистемной техники

           з4. Знать физическую, химико-физическую и технологическую сущность процессов, протекающих при

изготовлении микросистем; производственную гигиену: чистоту материалов и помещений; ЕСТД и её

применение

           з6. иметь представление об основных промышленных процессах очистки полупроводниковых

материалов

           з8. знать возможности применения методов очистки и контроля чистоты полупроводниковых материалов

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии

ПК.1.з5 Знать физико-математические и физико-химические модели процессов

нанотехнологии

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з2 Знать методы расчета технологических режимов изготовления элементной

базы микроэлектроники, компонентов нано-и микросистемной техники

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з4 Знать физическую, химико-физическую и технологическую сущность

процессов, протекающих при изготовлении микросистем; производственную гигиену:

чистоту материалов и помещений; ЕСТД и её применение

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з6 иметь представление об основных промышленных процессах очистки

полупроводниковых материалов

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.8.з8 знать возможности применения методов очистки и контроля чистоты

полупроводниковых материалов

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.10.з1 Знать базовые технологические процессы и оборудование, применяемые в

производстве материалов и компонентов нано- и микросистемной техники

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лекции; Лабораторные работы

ПК.10.з2 знать современное технологическое оборудование, используемое в

производстве материалов и компонентов нано- и микросистемной техники

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.10.з4 Знать фундаментальные основы процессов синтеза материалов и

компонентов нано- и микросистемной техники



Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.10.у2 уметь работать на современном технологическом оборудовании,

используемом в производстве материалов и компонентов нано- и микросистемной

техники

Лекции; Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

 Литература

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение

 Методическое обеспечение



Специализированное программное обеспечение

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специальное оборудование

№ Наименование Назначение

1 УСТАНОВКА 830-03 Используется для лабораторных работ

2 УСТАНОВКА для сушки пластин Используется для лабораторных работ

3 Установка совмещения и экспонирования
ЭМ-576А

Используется для лабораторных работ

4 УСТАНОВКА УВН-71р-3 Используется для лабораторных работ

5 УСТАНОВКА УНФ Используется для лабораторных работ


